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光启未来，精准领航
雷尼绍参展慕尼黑上海光博会2025

中国上海，2025年02月
2025年3月11日至3月13日，雷尼绍将在慕尼黑上海光博会（Laser World of PHOTONICS CHINA）的E7馆7201号展台上以“光启未来，精准领航”为主题，向业界展示其在精密测量和自动化技术领域的卓越成就与创新实力。
光栅及磁栅系列产品：精准的位置和运动控制
雷尼绍提供种类齐全的用于位置和运动控制的光栅及磁栅。
雷尼绍的开放式光栅提供可靠、高性能的直线、旋转和圆弧位置测量。我们的增量式光栅适合用于需要即时、精确相对位置的运动系统。雷尼绍绝对式光栅的功能不受断电影响。其中，QUANTiC™光栅系列以其超小型、坚固耐用的特点，为用户带来前所未有的安装与操作便利；TONiC™系列是紧凑型非接触式增量式光栅系统，可实现优异的位置稳定性和更为平稳的速度控制，因此TONiC系列十分适合运动过程须严格控制的应用场合；VIONiC™光栅系列是雷尼绍性能最高的增量式光栅，它可提供直接的数字位置反馈，具有优异的测量性能，运行速度快且可靠性极佳，树立了增量式光栅的新标杆。
封闭式光栅方面，雷尼绍的FORTiS™封闭式绝对直线光栅，采用异常坚固的封闭式设计，即便在极其恶劣的环境中，也能实现优异的测量性能，成为高性能位置测量的可靠保障。
[bookmark: _Hlk137813763]此外，通过与关联公司RLS的合作，凭借其丰富的经验和知识，结合创新的理念，可提供适合各种应用的定制产品解决方案，能够满足最为严苛的使用条件要求。我们还生产了一系列坚固耐用的旋转和直线运动磁传感器，满足了全球市场日益增长的需求。
激光系列产品：领航机器校准与优化
雷尼绍的机器校准与优化产品以其卓越的性能和广泛的应用领域，赢得了业界的高度认可。
雷尼绍XK10激光校准仪提供了一个数字化解决方案，可用于在机器装配过程中测量和调整几何量误差与旋转轴心线误差。这不仅可以缩短机器装配时间，而且能够优化整体性能；
XM-60多光束激光干涉仪，其一次设定即可同时测量六个自由度误差的强大功能，可帮助分析机台几何误差的来源或对主流控制器实现2D/3D空间误差补偿，成为机床及精密运动平台性能评估与优化的必备工具。
雷尼绍QC20球杆仪是一种精密测量设备，当机床围绕固定的中心座沿设定的圆形轨迹运行时，它可检测半径的细微变化，用于评估机床性能。在使用过程中，传感器的精密球被精密地固定到磁性球碗上，能够方便地测量半径。
Equator™ 比对仪产品：在线过程检测新方案
雷尼绍Equator比对仪通过向车间提供高重复性、无温度要求、多用途并且可重新编程的比对测量方案，实现制造过程控制。
此次展出的Equator比对仪结合了接触式检测与影像检测功能，高效实现多种零部件在线检测的同时，利用影像AI技术，为工件检测提供了更全面的分析。
拉曼光谱系列产品：科技之光，探索无限
雷尼绍的拉曼光谱系列，包括Virsa™拉曼分析仪、inVia™共焦显微拉曼光谱仪和inLux™ SEM-拉曼联用接口等，以其高质量仪器和创新技术，为全球科学家和工程师提供了优质的拉曼光谱分析解决方案。其中，Virsa光纤耦合拉曼分析仪更是突破了实验室显微拉曼的限制，将拉曼光谱分析的应用范围扩展到了更复杂的环境和更多的样品。
光启未来，共谋发展
我们坚信，通过这次展会，雷尼绍将进一步加强与各行业客户的合作，共同探索精密测量和自动化领域的无限可能，引领精密测量和自动化技术的新一轮变革。欢迎各界人士莅临雷尼绍展位（E7号馆7201号），共同见证“光启未来，精准领航”的壮丽篇章。
关于雷尼绍产品的详细信息，请访问：www.renishaw.com.cn
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